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表面处理

1:1 单位

材质

比例

核准

子件编号

子件名称

±1°±2°角度

±2±1±0.25C角与R角

±0.80±0.50±0.30±0.20±0.10线性

>400-1000>120-400>30-120>6-300.5-6公差范围
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深圳市长丰影像器材有限公司

变更担当变更日期变更内容版本修改标识
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视图

赵宏亮

首次发行 胡金术2021-10-14

胡金术制图 胡金术

BY-M1LV-U-RX下壳丝印

mm

页数 1/1

丝印内容

e

丝印颜色

BY-M1LV 

1B0500100825

激光打标打标位置

V01 背面新增IC认证，丝印改为打标 胡金术2021-11-09

DELL
新建图章



Microphone
Model：BY-M1LV-D-RX
IC:26803-060811RX

Microphone
Model：BY-M1LV-U-RX
IC:26803-060811RX

Microphone
Model：BY-M1LVS-U-RX
IC:26803-060811RX

Microphone
Model：BY-M1LVS-D-RX
IC:26803-060811RX



Microphone
Model：SKM-S1-RXD
IC:26803-060811RX

Microphone
Model：SKM-S1-RXU
IC:26803-060811RX

Microphone
Model：SKM-S2-RXU
IC:26803-060811RX

Microphone
Model：SKM-S2-RXD
IC:26803-060811RX



Microphone
Model：MIC-L1-RXD
IC:26803-060811RX

Microphone
Model：MIC-L1-RXU
IC:26803-060811RX

Microphone
Model：MIC-L2-RXU
IC:26803-060811RX

Microphone
Model：MIC-L2-RXD
IC:26803-060811RX
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